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Abstract (Aim, Use
Applications and

Contents)

ハイエントロピー合金の変形後の転位組織を観察することにより変形機構を明らか
にする。またハイエントロピー合金に析出する微細析出物の組成を測定し、析出過
程を明らかにする

実験
Experimental

NIMSに設置されている集束イオンビーム装置(FIB加工装置)を用いて、透過電子顕
微鏡による観察用試料を作製した。析出物の組成測定については、電界放出形透過
電子顕微鏡とそれに付随するエネルギー分散型X線分光法(EDS)を用いて行った。ハ
イエントロピー合金の変形後の組織観察は。試料を持ち帰って所属機関の透過電子
顕微鏡を用いて行った。

結果と考察
Results and Discussion

変形組織は、転位が観察できなかった。 析出物の組成測定により、析出物と母相に
対し、合金組成がどのように分配しているかが明らかとなった。また、析出物/母
相の界面がBCC構造の{110}であることが明らかとなった。
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